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Sposéb wykonywania otworu dyfuzyjnego we wzorcu stezeri gazéw -

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wykonywania otworu dyfuzyjnego o érednicy kilkudziesigciu um
w szyjce szklanego wzorca steZeri gazéw.

Wzorzec steizeri jest zastosowany w rejestratorze stezeri gaz6w zanieczyszczajacych powietrze atmosfery-
czne. PoniewaZ pole powierzchni otworu jest parametrem okreslajacym ilo$é dyfundujacego gazu, doktadne jego
wykonanie jest szczeg6inie wazne w badaniach zawartosci gazéw zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne.
Zawarto$¢ gazu szkodliwego w powietrzu atmosferycznym ustala sie przez poréwnanie danego stezenia ze
Znanym steZeniem wzorcowym.

W znanych rozwigzaniach otwory dyfuzyjne w szklanym zbiorniku danego gazu sa wykonywane technikq
laserowq lub na drodze chemicznego wytrawiania drutu zatopionego w szklanej szyjce butli wzorcowej.
W powyiszych sposobach szkto, z ktérego jest wykonywany zbiornik musi byé odporne na dziatanie promienia
laserowego, t]. odporne na bardzo wysoka temperature i srodki wytrawiajace.

Sposéb wykonywania otworu dyfuzyjnego we wzorcu steZeri gaz6w wediug wynalazku polega na
wykorzystaniu dobrych obrébkowych wtasnoéci materiatu plastycznego. W szklanej sciance szyjki butli wzorco-
wej przebija si@ na gorgaco otwér o frednicy lub ksztatcie wigkszym od $rednicy lub ksztattu wymaganego otworu
na dziatanie danego gazu. Po czeéciowym odparowaniu rozpuszczalnika, wyréwnuje sig@ powierzchnie emalii,
cinajgc powstaty menisk wypukty. Nastepnie wykonuje si@ otwér dyfuzyjny przez przebicie, plastycznej jeszcze
emalii wypetniajacej otwér, drutem o 2adanej $rednicy lub ksztatcie. Aby powierzchnia wewnetrzna powstatego
otworu byta moiliwie gtadka, drut przed jego zastosowaniem powleka sie@ substancja utatwiajacq poslizg,
korzystnie olejem silikonowym. Po stwardnieniu emalii mierzy si¢ pod mikroskopem na powierzchni szkta
powierzchni@ otworu. Poniewa pole powierzchni otworu jest parametrem okreslajacym ilos¢ dyfundujgcego
gazu, sam ksztatt otworu nie jest istotny z punktu widzenia dyfuzji.

Poszczeg6ine fazy wykonywania otworu dyfuzyjnego sposobem wedtug wynalazku wyjasniajq przykta-
dowo zatgczone rysunki. Fig. 1a przedstawia wycinek $cianki 1 z przebitym na goraco otworem 2. Na fig. 1b
zownqtrine wystajace czeéci 3 pokazane na fig. 1a sa zeszlifowane. Fig. 1c pokazuje menisk wypukty 4,
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powstaty po wpuszczeniu kropli emalii do otworu 2. Po $cigciu menisku 4, na fig. 1d otrzymuje sie otwér 2
wypetniony emalig 5. Fig. 1e obrazuje wykonanie otworu 6 za pomoca drutu 7.

Sposob wedtug wynalazku umozliwia wykonanie otworu dyfuzyjnego o zadanej $rednicy. Jest prosty
w wykonaniu i uniezaleznia wykonawce, w odréznieniu od stosowania techniki lascrowej lub chemicznego
" wytrawiania, od doktadnego doboru typu lasera i odpowiedniego gatunku szkta. Sposéb wedtug wynalazku
zapewnia rowniez bardzo dobra powtarzalnosé uzyskiwanych otworow.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb wykonywania otworu dyfuzyjnego we wzorcu stezeri gazéw zanieczyszczajacych powietrze
atmosferyczne, znamienny tym, Ze otwdr o $rednicy lub ksztatcie wigkszym od $rednicy dyfuzyjnej
wypetnia si¢ emalia odporng na dziatanie gazu zanieczyszczajacego powietrze, po czym scina sie utworzony
menisk wypukty i za pomoca kalibrowanego drutu, powleczonego substancjg utatwiajacg poslizg wykonuje sie
otwor o zadanej srednicy lub ksztatcie.

2. Sposéb, wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze jako substancjg utatwiajaca pos$lizg stosuje sie olej
silikonowy.
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